
平成２０年度分年間ＣＰＤ証明書発行のお知らせ 

                              平成２１年２月 

                              対外協力委員会 

本学会では、技術者が本学会の主催する講演会、講習会、シンポジュウム、研究会等への参加（受

講）や活動成果の発表などを通じて、継続的に自己研鑽に努め、適正に業務を実施することによ

って、技術者としての社会的使命を果たせるようにすることを目的として「継続教育（ＣＰＤ）

証明書」を適宜発行しています。下記事項につきましては、毎年４月に前年度一年分の証明書発

行することとしておりますので、H20 年度分の発行を希望する会員は平成 21 年 3 月 31 日まで

に、その旨下記にご連絡下さい。 

 
片木嗣彦 対外協力委員会委員長    katagi_tsuguhiko@restec.or.jp 

船橋学   継続教育担当副小委員長   manabu_funahashi@kkc.co.jp 

 
年度別発行対象事項 

(1)日本リモートセンシング学会誌への論文投稿（査読つき論文）筆頭著者  ４０/編 

連名者   ２０/編 

(2)日本リモートセンシング学会誌への執筆（技術報告,解説等） 筆頭著者  １０/編 

連名者    ５/編 

(3)論文等の査読（学会の依頼があるもの）                 １０/編 

(4)学会賞受賞（筆頭著者）                                    功績賞     対象外 

                                論文賞   ４０/件 

論文奨励賞  ２０/件 

優秀論文発表賞１０/件 

 
(5)理事会、委員会等への出席（議長、委員長）                          ２×Ｈ 

（１会議、１委員会活動当たり、上限４０／年） 

(6)理事会、委員会等への出席（委員,監事）                             １×Ｈ 

（１会議、１委員会活動当たり、上限２０／年） 

(7)自己学習 （学会誌購読）                                       ５/年 

                                                                       以上 

 

 


